Title (en)
METHOD FOR MANUFACTURING A FOUNDATION OF A PRODUCTION PLANT, FOUNDATION ANCHORING BOX AND PRODUCTION PLANT

Title (de)
VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES FUNDAMENTS EINER PRODUKTIONSANLAGE, FUNDAMENTVERANKERUNGSKASTEN UND
PRODUKTIONSANLAGE

Title (fr)
PROCEDE DE FABRICATION D'UNE FONDATION D'UNE INSTALLATION DE PRODUCTION, BOITE D'ANCRAGE DE FONDATION ET
INSTALLATION DE PRODUCTION

Publication
EP 4050160 A1 20220831 (DE)

Application
EP 21159084 A 20210224

Priority
EP 21159084 A 20210224

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines Fundaments (1) einer Produktionsanlage (2) mit wenigstens einem
Fundamentverankerungskasten (3), der zur Befestigung mehrerer, aufeinander abgestimmter Anlagenkomponenten (4) der Produktionsanlage (2)
ausgebildet ist. Die Erfindung betrifft auBerdem einen derartigen Fundamentverankerungskasten (3) und eine Produktionsanlage (2) mit derartigen
Fundamentverankerungskéasten (3).

IPC 8 full level
E02D 27/50 (2006.01)

CPC (source: EP)
E02D 27/44 (2013.01); E02D 27/50 (2013.01)

Citation (applicant)
DE 102010005866 B4 20141231 - UNITECHNIK SYSTEMS GMBH [DE]

Citation (search report)
» [XAYI] WO 2012081653 A1 20120621 - MARUTAKA KOGYO INC [JP], et al
» [XAYI] US 5630303 A 19970520 - DEVENISH Il WILLIAM R [US]
* [YA] US 2012013033 A1 20120119 - ADACHI MITSUHIRO [JP], et al
» [A] JP H08338030 A 19961224 - KAWAMURA ELECTRIC INC

Cited by
EP4353635A1

Designated contracting state (EPC)
AL ATBEBG CHCY CZDE DKEEES FIFRGB GRHRHU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

Designated extension state (EPC)
BA ME

DOCDB simple family (publication)
EP 4050160 A1 20220831

DOCDB simple family (application)
EP 21159084 A 20210224


https://worldwide.espacenet.com/patent/search?q=pn%3DEP4050160A1?&section=Biblio&called_by=GPI
https://register.epo.org/application?number=EP21159084&lng=en&tab=main
http://www.wipo.int/ipcpub/?level=a&lang=en&symbol=E02D0027500000&priorityorder=yes&refresh=page&version=20060101
http://worldwide.espacenet.com/classification?locale=en_EP#!/CPC=E02D27/44
http://worldwide.espacenet.com/classification?locale=en_EP#!/CPC=E02D27/50

